Warszawa: Adaptacja i rozbudowa instalacji mediéw - wykonanie instalacji
lokalnej azotu, tlenu, wodoru, sprezonego powietrza i gazéw specjalnych
Numer ogtoszenia: 66088 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 022 5487700, faks 022 8470631.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ite.waw.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Adaptacja i rozbudowa instalacji mediow - wykonanie
instalacji lokalnej azotu, tlenu, wodoru, sprezonego powietrza i gazéw specjalnych.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie
instalacji lokalnej azotu, tlenu, wodoru, sprezonego powietrza i gazéw specjalnych w Laboratorium MINTE Instytutu
Technologii Elektronowej Oddziat w Piasecznie, ul. Putawska 34. Wykonanie ww. instalacji bedzie polegato na: 1.
Dostawie materiatow okreslonych w przedmiarze robét. 2. Wykonaniu w szafach gazowych instalaciji: - 5%
mieszanki silanu w argonie (5% SiH4-Ar), - amoniaku (NH3), - podtlenku azotu (N20), - bromowodoru (HBr), -
czterochlorku krzemu (SiCl4). 3. Wykonaniu w szafach gazowych instalacji azotu do uktadéw ptukania, oraz instalaciji
wylotowej z uktadéw ptukania. 4. Wykonaniu instalacji bromowodoru (HBr), chloru (CI2), tréjchlorku boru (BCI3),
czterochlorku krzemu (SiCl4), tetrafluorometanu (CF4), tréjfluorometanu (CHF3), szesciofluorku siarki (SF6), tlenu
(02), argonu (Ar), helu (He) i oktafluorocyklobutanu (C4F8) od szaf gazowych do reaktoréw do trawienia
plazmowego (klaster reaktoréw RIE, dwa reaktory ICP) w pomieszczeniu Plazm. 5. Wykonaniu instalacji CF4 i O2
do jednego z reaktoréw do usuwania emulsji fotolitograficznej oraz O2 do drugiego z nich; instalacja CF4 z szafy
gazowej, instalacja O2 z pietra instalacyjnego. 6. Wykonaniu instalacji 5% SiH4-Ar, NH3, N20O, CH4, Ar, od szaf
gazowych do reaktora do osadzania PECVD. 7. Wykonaniu instalaciji N2 i sprezonego powietrza z pietra
instalacyjnego do reaktoréw wymienionych w punktach 3, 4 i 5. 8. Wykonaniu instalacji N2 i sprezonego powietrza z
pietra instalacyjnego do pomieszczen Plazm. 9. Wykonaniu helowego testu szczelnosci dla instalacji azotu, tlenu i
gazéw specjalnych (5%SiH4-Ar, Ar, SiCl4, NH3, N20O, HBr, CF4, CHF3, CH4, SF6, CI2, BCI3, C4F8). Ztacza nie
mogq wykazywac zadnych przeciekéw przy progu czutosci wykrywacza 1 x 10-9 bar cm3-s. 10. Przeprowadzeniu
préby szczelnosci instalacji sprezonego powietrza poprzez 24- godzinng prébe cisnieniowa. Préba powinna by¢
przeprowadzona przy ci$nieniu 15 bar, a spadek cisnienia po 24 godzinach nie moze przekroczy¢ 0,3 bar. 11.
Wykonaniu oznakowania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Ppoz. 12. Wykonaniu oraz
dostarczeniu projektu powykonawczego wykonywanej instalacji, zatwierdzonego przez osoby z uprawnieniami BHP i
Ppoz. Instalacja musi by¢ tgczona ztgczkami typu VCR i Swagelok, oraz poprzez automatyczne spawanie orbitalne w
atmosferze ochronnej i wykonana zgodnie ze schematami gazéw technicznych. Nie jest dopuszczone giecie rurek.
Zamawiajacy zapewnia materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykaz posiadanych przez zamawiajgcego
materiatow stanowi zatgcznik do siwz..

I1.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych: nie.

I1.1.5) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.33.30.00-0, 45.33.31.00-1.



I1.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.
I1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

ll.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia: nie
11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW
ll.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykaz robét - wykaza, ze wykonali co najmniej 2 instalacje przeznaczone do zastosowan
mikroelektronicznych wykonanych w technologii zgodnej z przedmiotem zamowienia
(spawanie orbitalne elektropolerowanych rurek ze stali nierdzewnej), w pomieszczeniach o
podwyzszonej klasie czystosci - co najmniej 10 000 wg normy FSD, wykonanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena spetniania warunku
zostanie dokonana wg formuly spetnia - nie spetnia
l.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przediozyé:

e wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, Zze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przediozy¢:
e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

lll.7) Czy ogranicza si¢ mozliwosé ubiegania si¢ o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u ktérych
ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY



Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowienn umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych lub
technicznych lezacych jedynie po stronie zamawiajgcego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.ite.waw.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Instytut Technologii Elektronowej,
Al. Lotnikéw 32/46, 02-668 Warszawa, budynek nr VI, pokéj 216.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina
10:00, miejsce: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotnikdéw 32/46, 02-668 Warszawa, budynek nr VI, pokdj 216.
IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Projekt POIG nr 02.01.00-14-081/09-00 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla
Innowacyjnej Gospodarki MINTE.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie



